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摘要(译)

公开了用于监测组织中的氧饱和度水平的方法和设备。 根据本发明的一
个方面，一种用于光学成像系统的传感器装置包括第一源结构，第二源
结构和检测器结构。 第一源结构提供第一光束，第二源结构提供第二光
束。 该探测器装置包括具有中心点的探测器结构，并且在第一和第二光
束被反射离开外表面之后接收第一和第二光束。 探测器装置布置成限定
穿过每个探测器结构的中心点的第一轴，并且从第一源结构的中心点到
第一轴的距离不等于从第二源结构的中心到第一轴的距离。 第一轴。
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